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Kirjoita jokaiseen vastauspaperiin
- nimi, myos entiset

- opintokirjan numero

- koulutusohjelma

- kotilaskujen suorittamisvuosi

Vastaa neljdin valitsemaasi tehtdvain ! Jos vastaat useampaan kuin neljain, niin nelja
vastauspaperissa ensimmadisté tarkastetaan.
Vastauspaperin molempiin reunoihin n. 2 cm marginaali, kiitos.

Teht 1. Haihduttimien tyypit ja niiden toimintaperiaatteet.

Teht 2. Selitd seuraavat yksikk6operaatiot: adsorptio, absorptio ja strippaus.

Teht 3.
Tislauskolonnia, jossa on N kappaletta pohjia, palautussuhde Rd, vakio sy6ttoméara ja

vakio syéttokoostumus, ajetaaan stationiiritilassa.

Tisleen pitoisuutta halutaan vikeviammaksi. Mitd keinoja on olemassa tdmén
aikaansaamiseksi ? Miten kolonnia pitda sdatda ja kuvaile sdddon jalkeistd kolonnin

kayttaytymista.
Teht 4. Kalvoprosessien luokittelu ja kdytto.

Teht 5.
a) Misti termeistd aineensiirron kokonaisvuo muodostuu ? (0.6 pist)
b) Vertaile kaasujen ja nesteiden diffuusiokertoimia, misti ero johtuu ? (0.4 pist)

Teht 6. Selitd lyhyesti

a) todellinen kosteus (0.3 pist)

b) suhteellinen kosteus (0.3 pist)

c) mitd eroa on mérkéldmpdtilalla ja adiabaattisella kylldstyslampdtilalla (0.4 pist)




